‘Wednesday

AIW 2: DPG-Industrietag Il

Time: Wednesday 14:00-16:15 Location: POT 151
AIW 2.1 Wed 14:00 POT 151 ¢SUSANNE HOFFMANN-EIFERT — Institut fiir Festkorperforschung, For-
Produktionstechnologien fiir Halbleiterschichten — eMICHAEL schungszentrum Jiilich
HEUKEN — Vice President Research & Development, AIXTRON AG,
Aachen AIW 2.3 Wed 15:30 POT 151
Semiconductor Markets and Business Outlook — eTom P.

AIW 2.2 Wed 14:45 POT 151 PEARSALL — General Secretary, European Photonics Industry Con-
Dielektrische Materialien fiir die Halbleitertechnik — sortium, Paris, Frankreich




